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스캔을
시작할 때
활용 가능한
자동 정렬 기능 
프로빙 기능이나 일치하는 포인트를 지정하지 않고도
CAD 모델에 대해 레이저 스캐너의 사전 정렬을
빠르게 수행할 수 있습니다. 3D 장면 창에서 스캐너의
초기 위치와 방향만 지정한 후, 선택한 부품의 스캔을
시작하세요. 몇 초 이내에 PolyWorks|Inspector™는 
처음 스캔된 포인트들을 CAD 모델에 자동으로 정렬하여,
즉시 피처 기반 스캔 가이드를 활용할 수 있게 해주며
멀티 피스 측정 작업의 반복성을 높여줍니다.



단일 지점 측정 도구와 표면 스캐닝 도구를
결합해 대형 부품을 자동으로 검사
PolyWorks|Inspector는 Leica Absolute Tracker ATS800 및 API Dynamic 9D Ladar 측정 장비를 위한 
새로운 하이브리드 플러그인을 제공하며 이를 통해 특정 포인트를 측정하거나 특정 영역을 스캔할 수 있습니다.
이러한 장비를 비접촉식 프로빙 도구로 사용하거나 스캐닝 모드로 사용하여 디지털 판독값을 확인하고,
미리 정의된 측정 포인트를 사용하여 피처를 측정하고, Build/Inspect 워크플로우를 수행하고,
표면 포인트 정렬을 프로빙하거나, 자유 형상 및 정형 형상의 표면을 스캐닝할 수 있습니다.
또한, 시퀀스 편집기의 하이브리드 플러그인을 활용하여 다중 부품 검사를 자동화할 수 있습니다.

CAD 어셈블리 트리를 활용하여
부품 선택 간소화 

CAD 어셈블리를 보다 빠르게 가져오고, 어셈블리 트리를 표시하여
서브 어셈블리 또는 동일한 부품의 여러 인스턴스를

손쉽게 선택할 수 있습니다.

GD&T 계산에서 파생된 치수값을 활용해
빠르게 시정 조치를 결정 
GD&T 관련 편차값과 그 위치를 분석하여 제조상의 문제를 진단하고 해결하거나 통계적 경향을 모니터링할 수 있습니다. 
GD&T의 Position 및 Profile 보조 정보는 datum reference frame에 정렬된 상태에서 실제 측정된 편차값을 즉시 제공하므로,
별도의 피처를 생성하거나 데이터를 정렬하지 않고도 해당 정보를 확인할 수 있습니다.
이 정보에는 다음과 같은 값들이 포함됩니다:

측정된 홀의 중심 좌표

축 피처의 상단, 하단 및 최대 편차 좌표

 Surface profiles의 in-material 및
out-of-material 편차값과 그 좌표
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Nom Meas

302.994 303.546 0,552Dia
Dev Test

circle 2
Nom Meas

302.201 301.937 -0,264Dia
Dev Test

slot 1
Nom Meas

174.256 174.935 0,679Len
Dev Test

67.800 67.931 0,131Width

surf pt 2

Surf Dist 0,240
Dev Test

surf pt 3

Surf Dist 0,290
Dev Test

surf pt 4

Surf Dist 0,376
Dev Test

surf pt 5

Surf Dist 0,512
Dev Test

surf pt 1

Surf Dist 0,480
Dev Test
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cylinder C - Outtake

Bottom X -
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NomChar No. Meas
2.30
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더욱 복잡한 CAD 형상을 
보조 CMM 시퀀싱 기술로 처리
CNC CMM용 측정 시퀀스 생성을 간소화하는 
당사의 검증된 보조 시퀀싱 기술이 한층 더 스마트해졌습니다:

절단된(Trimmed) 실린더, 콘, 구 형상 지원

과도하게 설정된 배제 거리(Exclusion distance)를 
자동으로 줄여 피처 측정 가능성 확보

좁은 콘 형상을 보다 효과적으로 처리

ZEISS CMM에서
접촉식 스캐닝 수행
CMM-OS를 사용하여 당사의 
접촉식 스캐닝 측정 방식을 활용하세요.

CMM 기반 레이저 스캐닝
도구 세트 확장
CNC CMM에 레이저 스캐너를 장착하여 수명을 연장하세요.
PolyWorks|Inspector 2025를 사용하면 
다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다:

최신 Kreon 및 LK 스캐너 모델, Renishaw 및 
LK 컨트롤러의 Kreon 스캐너, 
Renishaw 컨트롤러에서 사용하는 Nikon 스캐너, 
그리고 I++를 통한 ZEISS LineScan 스캐너 지원

 CAD 모델을 사용하여 스캐너 방향을 정의하거나 
선택할 때 레이저 평면을 미리 보고 방향을 
조정함으로써 시간을 절약하고 오류를 방지

동일한 스캔 경로를 시작 지점만 바꿔 재사용함으로써
스캔 경로 수를 줄이고 시퀀스 생성 속도 향상

A=45.0  B=-90.0




